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CVD-handy®

UROUN BILGISI

Vaksis "handy" serisi, handy kelimesinin s6zI0k anlami gibi kolay ve rahat kulanilabilirdir. Bu
seri, NitrUrlerin (Si,N, ), Oksitlerin (TiO,, SIO,), Yariletkenlerin (a-Si:H (i), a-Si:H (n), a-Si:H (p) )
ve karbon benzeri yapilann (DLC) bUyUtUlmesi icin kullanilabilir. Bu platformdaki sistemlerde
cesitli konfigUrasyonlar ile Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) Yéntemi uygulanmaktadir. Vaksis'
"CVD-handy" konfigUrasyon siniflan asagida belirtildigi gibidir:

KONFIGURASYON MATRISI

Teknikler Mikrodalga Plazma | Plazma Destekli Atomik Katmanl | Sicak Filament
Destekli CVD (MPCVD)| CVD (PECVD) CVD (ALD) CVD (HFCVD)
CVD-handy w4 v w4 Y

Bu seri, Kimyasal Buhar Biriktirme Yéntemi ile SiO,, SiN, (a-Si:H), SiC, DLC veya benzer ince
filmlerin bUyUtUlmesinde kullanilabilir.
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GUC KAYNAKLARI

-Mikrodalga Plazma-Destekli CVD (MPCVD) icinde Mikrodalga gig kaynagdi
-Kapaisitif Eslesmis Plazma Kaynagdi (CCP) icin DC ve/veya RF Gug Saglayicisi ve Indikif
Eslesmis Plazma (ICP) Kaynagdi icin RF GUg Saglayicisi

YAZILIM

Sistem operasyonu kolay kullanilir bir yazilima sahiptir. Bu, sadece otomasyon ve kontrol
yaziimi degil, aynca kullanicinin ézel kaplama deneyimlerini tasarlayabildigi, daha énce-
den kullanilan proses parametrelerini inceleyebildigi ve gelistiriimis receteleri/kaplamalan
kullanabildigi bir yaziimdir.

Yaziim tarafindan yUrGtilen operasyonlarda insan ve makine guvenligi dnem agisindan ilk
siradadir. Grafik kullanici arayUzU kullaniciya kullanim sirasinda sistem durumunu gérme
imkani sunmaktadir.
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